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৘ใٕज़センター（ҎԼɼ̞̩センター）͸ɼօ༷͕ೖ学͔ͯ͠Βଔ͢ۀる·Ͱඞͣར用͢る޻学
෦ͷωοτϫーΫٴͼ̞̩γεςϜ全ൠͷӡ用・؅理Λ͓ͯͬߦΓɼ͝ར用ͷօ༷΁࠷దͳ৘ใ環境
ͷఏڙΛ໨͍ͯ͠ࢦ·͢ɻ
ύιίンૢ࡞΍学಺ωοτϫーΫͷઃఆํ๏ʹ͍͓ͭͯࠔΓͷࡍ͸ɼ͓ܰؾʹ͝૬ஊͩ͘さ͍ɻͳ
͓ɼϊーτύιίンΛ࣋͢ࢀる͜とͰɼ۩ମతͳ支援͕ՄೳとͳΓ·͢ɻ
ᶃɹར༻ऀの૬ஊ૭ޱʹ͍ͭͯ
ᾇɹ学ੜ૭ޱɹɹɾɾɾɹ学修支援ηンλーʢ̓̌߸ؗ̎֊ʣ

ʻαーϏε࣌ؒʼ
ฏɹ೔ɹ̔ɿ̏̌ʙ̍̕ɿ̌̌
౔༵೔ɹ̔ɿ̏̌ʙ̍̏ɿ̌̌
˞௕ٳظՋؒظத͸ར用࣌ؒͷม͋ߋΓɻ
ɻࣔܝʹͼ̞̩センターϗーϜϖーδٴ͸ɼϙータϧαΠτࡉৄ

ʦ֎ઢʧ�2���������2ɹɹʦ಺ઢʧ���2

ᾈɹڭ৬һ૭ޱɹɾɾɾɹ̞̩ηンλーʢ̑̑߸ؗ̎֊ʣ

ʻαーϏε࣌ؒʼ
ฏɹ೔ɹ̔ɿ̏̌ʙ̍̕ɿ̌̌
౔༵೔ɹ̔ɿ̏̌ʙ̍̏ɿ̌̌
˞௕ٳظՋؒظத͸ར用࣌ؒͷม͋ߋΓɻ
ɻࣔܝʹͼ̞̩センターϗーϜϖーδٴ͸ɼϙータϧαΠτࡉৄ

ʦ֎ઢʧ�2����������ɹɹʦ಺ઢʧ����ɹʦ̴ϝーϧʧDFC�JUDFOUFS!OJIPO�V�BD�KQ

ᶄɹؔ࿈ࢪઃのར༻ʹ͍ͭͯ
ᾇɹ̞̩ηンλーʢ̑̑߸ؗ̎֊ʣ
ɻ͢·͍ͯͬߦͼ̞̩γεςϜ全ൠͷӡ用؅理Λٴ学෦ͷωοτϫーΫ޻
ʦ͓஌Βͤʧ΍ʦ֤छར用ͷखҾ͖ʧ౳ͷ৘ใΛʮ̞̩センターϗーϜϖーδ（ҎԼɼ̞ ̩センター
̝̥）ʯʹͯਵ࣌ൃ৴͓ͯ͠Γ·͢ͷͰɼ͝ࢀরͩ͘さ͍ɻ
63-ɹIUUQT���DFOUFS��DF�OJIPO�V�BD�KQ�
学಺ωοτϫーΫͷӡ用؅理ʹΑΓγεςϜΛҡ͍࣋ͯ͠·͢ɻ·ͨɼܭըతʹ保क఺ݕΛ実
る͜と͕͋Γ·͢ɻ͢ࢭத͸ωοτϫーΫʗαーό͕அଓతʹ୹࣌ؒɼఀۀ࡞ͷͰɼ͢·͠ࢪ
・ωοτϫーΫఆظ保क࣌ؒ
ਫ༵೔ɹ̎̌ɿ̌̌ʙ̎̎ɿ̌̌

ɻ͢·ࣔ͠ܝʹͼ̞̩センター̝̥ٴલʹϙータϧαΠτࣄғ͸ɼൣڹͼӨٴ಺༰ۀ࡞˞
学෦ਪ঑εϖοΫର応ϊーτύιίンम理ड෇޻
ɹɹ˞޻学෦ਪ঑εϖοΫର応ϊーτύιίンҎ֎͸ड෇Ͱ͖·ͤΜɻ
ഁଛʗނোͨ͠ϊーτύιίンͷम理Λड෇͠ɼൢചऀۀ΁Ҿ౉͠·͢ɻ·ͨɼम理ޙྃ׬
ͷड౉͠΋͍ߦ·͢ɻ

ᾈɹ̓̌߸ؗʢڭ室౩ʣ
ɾ学修支援ηンλーʢ̎֊ʣ
ϊーτύιίンିग़（तؒ࣌ۀ಺ʹݶఆ）
ओʹނোम理தͷ学生ʹରͯ͠ϊーτύιίンΛି͠ग़͠·͢ɻ
σεΫτοϓ̥̘࢖用（̍࣌ؒҎ಺）
学म支援センターઃஔͷσεΫτοϓ̥̘Λ࣌ؒݶఆͰར用ՄೳͰ͢ɻ

৘ใٕज़ηンλーʢ̞̩ηンλーʣ
��学修支援ηンλー
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ΠンετーϧՄೳͳιϑτ΢ΣΞ
໿͍ͯ͠る࣍ͷιϑτ΢ΣΞ͕ར用ՄೳͰ͢ɻܖ学෦ͰҰׅϥΠセンε޻

"VUP%FTL ࣾ੡඼（"VUP$"%ɼ*OWFOUPS ౳）
૯߹セΩϡϦςΟରࡦιϑτ౳

ϊーτύιίンम理਍அ
ύιίンͷෆ۩߹（ϋーυ΢ΣΞ・ιϑτ΢ΣΞ）ͷ਍அΛ͍ߦɼো֐Λ੾Γ෼͚·͢ɻ
Λิॿ͠·͢ɻ࡞Ͱͷૢ·چҼ͕ιϑτ΢ΣΞ΍ઃఆͷ৔߹ɼ෮ݪ
ϚϧνϝσΟΞฤूγεςϜར用࣌ͷαϙーτ
ը૾ฤूɼϏσΦฤू౳ɼϚϧνϝσΟΞίンςンπͷ੍࡞環境͕ར用ՄೳͰ͢ɻ
ύιίン࢖用ํ๏૬ஊ
ύιίンʗωοτϫーΫ全ൠʹؔ͢る࣭໰ʹର応͠·͢ɻ

ʻओͳ࣭໰಺༰ʼ
ϊーτύιίンͷ࢖用ํ๏
.JDSPTPGU ࣾ੡඼（0⒏DF ιϑτ）ͷΠンετーϧํ๏
ωοτϫーΫͷઃఆɼ઀ଓํ๏ٴͼར用ํ๏
ίンϐϡータ΢Πϧεରࡦɼۦআํ๏
ϚϧνϝσΟΞฤू機ثͷར用ํ๏
ύιίンʗωοτϫーΫʹؔ͢る૬ஊ౳

ϓϩοτϓϦンタ（େ൑ҹ࡮）
ઐ用ࢴ΍ී௨ࢴͰ"�αΠζ·Ͱͷҹ͕࡮ՄೳͰ͢ɻҹ࡮͸༗料Ͱ͢ͷͰɼຊ館̍֊Ͱূࢴ
Λߪೖͷ্ɼ学म支援センター૭ޱʹͯར用खଓ͖Λͯͩ͘͠さ͍ɻ

ɾϥΠϒϥϦʢ̏֊ʣ
৘ใίンセンτٴͼిݯίンセンτ͕ઃஔさΕ͍ͯるࣗशεϖーεͰ͢ɻݸਓͷϊーτύι
ίン͔ΒΠンターωοτʹ઀ଓͰ͖·͢ɻ·ͨɼϊーτύιίンΛ࢖用ͯ͠ɼतۀͷ༧श෮श
ͳͲ͕Ͱ͖·͢ɻ
ɾプϦントスςーγϣンʢ̏֊ʣ
ωοτϫーΫϓϦンター͕ઃஔさΕ͓ͯΓɼ学生ূͰೝূ͢る͜とͰҹ͕࡮Ͱ͖·͢ɻ·ͨɼ
֤֊ϦϑϨογϡίーφー（̐֊ʙ̓֊）ʹ΋同༷ͷϓϦンター͕̍୆ͣͭઃஔさΕ͍ͯ·͢ɻ
ͨͩ͠ɼग़ྗຕ਺੍͕͋ݶΓɼݶ౓ຕ਺Λ௒͑ͨ৔߹͸༗料とͳΓ·͢ɻ

ᾉɹ̑̑߸ؗʢ৘ใڀݚ౩ʣ
ɾୈҰԋश室ʢ̍֊ʣʵݻఆ̍̎̌੮
ϊーτύιίンΛར用ͯ͠तۀΛ͏ߦԋश室Ͱ͢ɻ্֤صʹ͸৘ใίンセンτٴͼిݯίン
センτ͕ઃஔさΕ͓ͯΓɼ学಺ωοτϫーΫ౳ʹ઀ଓͰ͖·͢ɻ·ͨɼωοτϫーΫϓϦンター
΍େܕεΫϦーンٴͼॻըΧϝϥ౳Λઃஔ͍ͯ͠·͢ɻ
˞तؒ࣌ۀ֎ͷར用͸ෆՄɻ
ɾୈೋԋश室ʢ̍֊ʣʵݻఆ̍̐̍੮
ύιίンΛ࢖用͢るतۀΛڭ͏ߦ室Ͱ͢ɻԾ૝σεΫτοϓ環境ʹΑΓɼ全୆͕同͡環境Ͱ
ར用Ͱ͖·͢ɻ·ͨɼωοτϫーΫϓϦンター΍ઃඋ͸ɼୈҰԋश室と同༷ʹ੔උさΕ͍ͯ·͢ɻ
˞तؒ࣌ۀ֎ͷར用͸ෆՄɻ

ᾊɹແઢ̡̖̣ΞΫηスポΠント
ແઢ̡̖̣Λར用͠ɼ学಺ωοτϫーΫ౳ʹ઀ଓͰ͖るαーϏεͰ͢ɻແઢͷి೾͕ಧ͘ൣғ
Ͱ͋Ε͹ར用Ͱ͖·͢ɻ
˞ແઢ̡̖̣ΞΫセεϙΠンτͷར用ՄೳΤϦΞ͸ɼ̞̩センター̝̥Λࢀরɻ
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